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摘要(译)

配置了可以动态改变延迟时间的紧凑型延迟电路。探针包括模拟存储单
元，其累积对应于由多个电容器303上的声阻抗之间的差产生的超声波的
反射波的电荷，并且又将累积在电容器303上的电荷输出到模拟存储器。
在累积电荷时，当输入增加反射波的延迟时间的控制信号Ctls_l时，模拟
存储单元205将相同的电荷累积在两个或更多个电容器303上预定的时间
段，或者输出当电荷输入控制信号Ctlo_l时，模拟存储单元205输出累积
在一个电容器303上的电荷达预设时间。
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